Harmonogram studiéw
Kierunek: Optometria, Poziom studiow: Studia | stopnia, Profil: Ogélnoakademicki, Forma studiéow: Niestacjonarne
Realizacja od roku akademickiego 2023/2024

1 ROK I ROK 111 ROK IV ROK ;
Forma zajec - ~§
1 semestr 2 semestr 3 semestr 4 semestr 5 semestr 6 semestr 7 semestr 5 %
b o
©
2 3| %
- N
£ THEE . gls| | gls| | o sl | = ol5| | s 1H o3| || 5 | ¢
Lp.| & Przedmiot g c|l8lE|l | S © 'c sl2l T 'c sl2l T 'c s | & c g sl el c g sl 2] E = s | 2| E = o S
s ~|lole=|2|E|lol 2|8 >|.®| g | s lclXE|=< 91 |l el x| g || c|<e 9 | ol|lsl clX]|< 9 ~| ol=s|lc|XE]|o g | clX]|2o g 3 Koy
£ Sl wlslolaelelClz]lTlslolnllT|cslolel®Clunl]ldlslellfCln] ]lT s o|Clnl 2]l w|ls]s|lllClull]lT|wmls|alllelnll]lT]|lo|llSln]|t N 2
° N A A A R R R R s B R R R RN B L A B R R R B B R A B R A N B B A R I R A T RN B - A A R I R R B - R R R A R = 8
2 s |2l el S s|alalz|SlEI8 |22 S slalzl2| Y28 sl N218s|z|@] 2] e|8slalzl2 2 el8lslalal2N]Els]ala=|@]%] o o
22 sl 3| 2|lalaclc|le|l ] 2|2] 2 sl 3| 2|o|lac|® ol 2 |2|al|la|@C © S|l z|al® cl 3| 32|l ola|® cls| 2|[2]|al|lc|c ol 3| alel|c ®© c 2
S o LU BT o] o Z Ol © € L lm|lol o € Clms]|lol o € Ll s o € S|l =T o S S|©C|®c| G| ® € S |10l ® S 3] O
£ R I A & o2 5 o2 5 £ 5 £ o2 5 o 2 £ S g [ S 8 w
| El2|§ ° g2l | o . ® . Tlel |7 SIEL| T SIE T £
(%) 2l w [
=}
[a
Przedmioty ogdlne
Ochrona wiasnosci intelektualnej
1 _ Wiasnoset | uamnel 15 |1is{ofofofo]o]o 15 1| z 1
i przemystowej *
2 Podstawy etyki * 15 15| ol o0]JO0|JoOofoO] O 15 1| z 1
Technologia informacyjna
3 & vina / 15 |olo|o|s]|o]|o]o 9 6 |2]z0 2
Informatyka stosowana *
4 Przedmiot ogdlnouczelniany * 18 181 0 0 oJjofof| o 18 2 YA 2
5 Jezyk obcy 72 Jo|lo|lo|lo]|o|lo]|72 18| 2 [ zo 18| 2 | zo 18 2 | zo 18| 2| E 8
Podstawy ekonomii z elementami
6 Wy eronom 15 lolo|le|lofolo]o 9 |6 2 | zo0 2
przedsiebiorczosci *
Przedmioty podstawowe
Biologia cztowieka * 36 21 15 21 15|6 | E 6 6
Chemia * 36 21 15 21 151 5| zO
Wprowadzenie do metrologii /
9 Statystyczne metody opracowania 27 9 0 0)]18]0]|0}| O 9 181 3| z0 3
pomiarow *
10 Fizyka * 90 30 42 | 18 15 |21 E 15| 21 |18 E 14 14
11 Matematyka * 72 30 42 15 |21 5 E 15| 21 E 10
12 Biofizyka * 27 9 9 9 919 4170 4 4
Podstawy elektroniki /
13 . . 27 9 0 0|l]12]16|01] O 9 121 6 3| Z0 3 3
Mikroelektronika *
Przedmioty kierunkowe
14 Biomechanika * 18 9 0 9 ojojo] O 9 9 2 |zZ0O 2
15 Grafika inzynierska * 27 9 0 0)]12]6]|0]| O 9 12| 6 3120 3
16 Optyka geometryczna * 36 181 0 | 18 0j]0]| O 18 | 18 5]E 5
17 Anatomia i funkcje narzadu wzroku * 27 181 0 9 0j0] O 18 4 E 4
18 Fotometria i kolorymetria * 18 0 oJjofo| o 9 2| Z0 2
19 Laboratorium optyczne 18 0 0|]18)]0|0] O 18 3| Z0 3
20 Optyka falowa * 36 181 0 |18 0 J]O}|J0O] O 18 118 6 E 6
21 Optyka widzenia * 18 9 0 9 oJjofo| O 9 2| Z0 2
22 Podstawy badania refrakcji * 18 0 0 9100 O 3] 20 3
23 Wstep do okulistyki * 18 0 0 9100 O 3 E 3 3
24 Patologia uktadu wzrokowego * 27 181 0 9 oJjofo| o 181 9 3|20 3
25 Podstawy fizyki laserow * 18 9 0 0 9 ]1]0f|0]| O 9 9 2| 20 2
2% Podstawy neurofizjologii narzadu 18 9 0 9 ololol o 9|9 5 | 70 5
wzroku *
27 Mikroskopia w medycynie * 27 181 0 0 9 ]1]0f|0]| O 18 9 4| E 4 4
28 Optometria praktyczna* 72 181181 9 (2710} 0] O 18191 9 5 E 18 18 6| E 11 11
29 Optyka okularowa* 18 0 0oj0] O 9 9 3| E
30 Wprowadzenie do spektroskopii* 27 9 0j0] O 9 91 9 4 | z0 4
Wprowadzenie do tomografii
31 komputerowe;j i rezonansu 27 9 0 0 91910] 0 9 919 4120 4 4
magnetycznego*
32 Pracownia inzynierska 45 0 0 0|45])0|01] O 15 2|20 15 2| 20 15 2120 6 6
El ty fizyki o) j
33 ementy Tizykd wspolczesne) W 36 |18| 0|18| 00|00 18 18 s | zo 5 5
medycynie
Mikrosk tody badan
34 xroskopowe metody badan 27 | 9| o|o|18|o]|o]o 9 18 5| E 5 5
materiatéw optycznych*
35 Seminarium dyplomowe 60 0 0 0 0]0|60] O 30| 6 YA 306 | Z 12 12
36 Choroby ogdlnoustrojowe w okulistyce| 18 9 0 0 9 ]1]0f|0]| O 9 9 2|20 2
37 Statystyka w medycynie 36 181 0 0 919|0]| O 181 9 |9 4 | z0 4 2
Ustugi sieciowe i bazy danych w
38 ochronie zdrowia z elementami 18 9 0 0 9(0jJ0] O 9 9 2|20 2
telemedycyny
Przedmioty kierunkowe do wyboru
Wybrane zastosowania
39 nanotechnologii / Nanotechnology and| 18 18| 0ol o0]JoO0O|JoOofo] O 18 21z 2 2
nanomaterials *
40 Komputerowe' systemy F)omlarowe / 18 slololalololo 9 9 5 | 70 5
Programowanie w LabView *
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Pakiety obliczen matematycznych i
41 inzynierskich / Projektowanie i 27 9 0 0)]18]0|0| O 9 18 4| Z0 4
drukowanie w technologii 3D *

Metody numeryczne / Symulacje

42 27 9|0l o0o)|18|J0f0] O 9 18 4| Z0O 4
komputerowe w optyce *
Materiatoznawstwo optyczne* /

43 Nowoczesne technologie wytwarzania 27 9 0 0)]18]0]|0}| O 9 18 4 | z0 4 4
materiatéw

44 Przedmiot kursowy I* 27 9 0 0 9190 O 9 919 4 | z0 4 4

Ortoptyka pediatryczna. Podstawy

fizjologiczne zaburzen czynnosciowego
45 IZ/010BICZNE ZABUTZEN CZYNNOSCIOWEERL g 1 o [ 9 | 0 | 0o [o| 0] 0 09 1] z 1
widzenia* / Podstawy ortoptyczno-

optometrycznej terapii widzenia

Mikroskopia elektronowa w medycynie
/ Mikroskopia i spektroskopia w

46 . . 18 91]0|l0]|9]|]0]O0] O 9 9 3|z0 3 3
podczerwieni w zastosowaniach
medycznych
47 Przedmiot kursowy I1* 27 9 0 0 9]19|0]| O 9 919 4 | ZO 4 4
48 Fizyka $rodowiska / Elementy ekologii 18 9 0 0 9100 O 9 9 3|20 3
Komputerowa analiza i przetwarzanie
49 danych medycznych / Informatyka 27 9 0 0)]18|]0|0}| O 9 | 18 4 | z0 4 4
medyczna
Spektroskopowe metody badan
materiatéw optycznych / Metody
50 . 27 9 0] 0|18|0f0] O 9 | 18 5| E 5 5
spektroskopowe w analityce
medycznej
Zastosowanie laserow w diagnostyce
51 i terapii narzadu wzroku / Lasers in 9 0 0 0 9 ]1]0f|0]| O 9 2 |Z0 2 2
medicine
Razem przedmioty: 1452 |564| 36 | 225|447|48)60| 72 120( 42| 54 | 29 93 | 78 |39| 6 |18 31 99 |45|48| 6 | 18|30 108 33| 72 | 18|30 45| 27 | 9| 87 |18|18( 30 36 (| 9 |18|51| 9 (30|25 63|96 |9 (30(30 205 144
52 |  |Praktyka zawodowa 120 120 5 | zo 5
Ogotem*: 1572 |564| 36 |225]|447]| 48] 60| 72 | 120|120 42| 54 | 29 93 | 78 |39| 6 |18 31 99 |145|48| 6 | 18|30 108 33| 72 | 18|30 45| 27 | 9| 87 |18|18( 30 36 (| 9 |18|51| 9 (30|30 63|96 |9 (30(30 210 144

Student zobowigzany jest w trakcie pierwszego roku odby¢ szkolenie BHP w wymiarze minimum 4 godzin oraz szkolenie biblioteczne na zasadach okreslonych w Uczelni
Przedmiot kursowy | do wyboru: Informatyka i komputerowe wspomaganie prac inzynierskich* / Komputerowe wspomaganie projektowania CAD

Przedmiot kursowy Il do wyboru: Optoelektronika / Uktady swiattowodowe

Praktyka zawodowa: trwa 4 tygodnie, 120 godzin dydaktycznych (5 ECTS), jest realizowana w trakcie 6 semestru, nie moze kolidowac z zajeciami dydaktycznymi

* wyktady i konwersatoria z przedmiotu odbywajg sie z wykorzystaniem metod i technik ksztatcenia na odlegtos¢ w trybie synchronicznym

*Zajecia prowadzone z wykorzystaniem metod i technik ksztatcenia na odlegto$¢ w wymiarze 528 godz. i punktéw ECTS 60 (1,2,3,4,5,6 semestr)

Ustalono na posiedzeniu Rady Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych Uchwata nr 11/02/2026 w dniu 16.02.2026 r.
Harmonogram studiéw stanowi zmiane harmonogramu studiéw ustalonego na posiedzeniu Rady Wydziatu Nauk Scistych i Technicznych Uchwatg nr 18/09/2025 w dniu 22.09.2025r.

Dziekan Wydziatu Stwierdza sie zgodnosc z programem studiéw
podpis pracownika dziekantu




